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Kratak sadrzaj

» Senzor vlage na bazi laminiranog poroznog PET filma
» Merni sistem za testiranje pH senzora

» Impedansometijski i potenciometrijski gasni senzori sa
osjetljivim eletrodama baziranim na perovskitima




-Senzor vlage na bazi laminiranog poroznog PET filma
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/ Dubina prodiranja linija elektricnog polja fabrikovanih IDK
L W
IDC structure 2 2
\ Type 1 354 8.1 200 100 200 100 40 200
Type 2 354 20.2 500 300 200 200 40 500

Type 3 35.4 15.1 300 200 200 100 50 300




Senzor sa neporoznim PET filmom

ET film—

<+ Cu electrodes
«—PCB

PET film laminiran na
bakarnim elektrodama

Senzorske strukture na PET filmu

Senzor sa poroznim PET filmom
precnika pora 400 um
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Porozni PET film laminiran na bakarnim elektrodama



I Rezultati merenja

Temperature = 30 °C

Temperature = 30 °C
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Senzor sa poroznim PET filmom



i) Merni sistem za testiranje pH senzora

Senzorski Milm
; = o ® 8 Alumina substrat

- Ag/Pd ESL 9695 pasta za provodne IDK strukture

- Sirina prstiju: 0.5 mm, duzina: 10 mm, razmak: 0.5 m

- Susenje 20 min na 120 C i nakon toga sinterovanje 3
na 850 C

- Sitostampa TiO2 osetljivog sloja




Razvijeni sistem za testiranje senzora




) Eksperimentalna postavka

T'O thick film
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(a)Sematski prikaz fabrikovanog TiO2 pH
senzora

c) Glass pH electrode and
mete

(b) Uredaj za merenje impedanse povezan
sa pH senzorom




B Rezultati merenja
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Impedansometijski | potenciometrijski gasni senzori s:
- osjetljivim eletrodama baziranim na perovskitima

®» Perovskiti - materijal za izradu senzora gasa

» Formula ABOS3 - A (vecinski udeo jona retkih alkalnih i zemnoalkalnih metala)= La, Pr, Nd, Sm,
B (manji udeo prelaznih metala) = Fe ili Co

» ‘Potenciometrijski senzor kiseonika (1% O2 u azotu)
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Neodijum kobaltit (NSC) , samarijum kobaltit (SSC), neodijum ferit (NSF) i lantan ferit (LSF) elektro



Impedansometijski | potenciometrijski gasni senzori
sa osjetljivim eletrodama baziranim na perovskitima

» |mpedansometrijski senzor NO (0-400 ppm NO u azotu)

®» Samarijum kobaltit kao materijal za izradu elektroda
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D Grupa za nano | fleksibilnu elektroniku

» \Nebsajt: http://nano.flex.ftn.uns.ac.rs/index1.html

| |
Lrupa za nano i fleksibilnu elektroniky

Grupa za nano i
fleksibilnu elektroniku

Clanovi tima




Hvala na paznji!




